Revista indexada, incorporada en el Sistema Nacional de Indexacién de Publicaciones Cientificas y Tecnolégicas Colombianas
Indice Bibliografico Nacional Publindex de Colciencias, clasificada en categoria A2 (actualizacién julio 2013)

Afiliada a las bases de datos:

Chemical Abstracts, del Chemical Abstracts Service (CAS), divisién de la American Chemical Society
Dialnet, Universidad de La Rioja, Espana
Fuente Académica Premier, Academic Search Complete y Engineering Source de EBSCO Publishing
GeoRef, del American Geological Institute (AGI)
Inspec, de la IET (Institution of Engineering and Technology)

Latindex, Sistema Regional de Informacién en Linea para Revistas Cientificas de América Latina, Espafia y Portugal
Redalyc (Red de Revistas Cientificas de América Latina, el Caribe, Espana y Portugal), Universidad Auténoma del Estado de México
SciELO (Scientific Electronic Library Online, Colombia)

ProQuest Technology Collection, de ProQuest
ProQuest SciTech Collection, de ProQuest
ProQuest Engineering Collection, de ProQuest

La Revista EIA pertenece a ASEUC (Asociacion de Editoriales Universitarias de Colombia), DOAJ (Directory and Open Access) y
el COPE (Committee and Publication Ethics)



@O0
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* Mantener la integridad del articulo.

* Velar por que, para cualquier contenido en el articulo que se identifica como perteneciente a un
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* Cualquier traduccién, para los cuales no se ha establecido un acuerdo de traduccién previa con
el Fondo Editorial EIA, casa editora de la Revista EIA, deben mostrar claramente la afirmacion:
«esta es una traduccién no oficial de un articulo que aparecié en la Revista EIA y el Fondo Editorial
EIA no ha aprobado esta traduccién».

Para obtener permiso para utilizar los articulos de la Revista EIA mas alla de lo permitido aqui,
comunicarse con el Fondo Editorial EIA.
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FOTOGRAFIAS: Eugenio Giraldo Tobén
Profesor del area de Fisica, Escuela de Ingenieria de Antioquia —EIA—

Micrografia a 3 000 aumentos obtenida por microscopia ~ Ampliacién a 6 500 aumentos de la misma estructura
electrénica de barrido (SEM) en la cual se puede apre-  anterior.

ciar material de 6xido de zinc con pequenas cantidades

de bismuto y manganeso. Se puede apreciar granos de

Oxido de Cinc que se forman después de ser sometidos

a un tratamiento a diferentes temperaturas.

i
AL MED
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Ampliacién a 10 000 aumentos de la misma estructura  Particula de polvo ampliada 7 000 veces. La particula

de la imagen 1. de polvo tiene la misma composicién anterior, pero la
micrografia fue tomada antes de ser sometida a trata-
miento con diferentes temperaturas.
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NOTA DE CARATULA

«La ciencia es la estética de la inteligencia»
Gaston Bachelard

Si bien en las pasadas ediciones de Revista EIA se han empleado obras de arte de artistas antioquenos
para ilustrar su portada, esta edicién, por su particularidad, cuenta con una de las modalidades mas cientificas
del arte: la micrografia o fotomicrografia.

En la caratula vemos cuatro derivaciones fotograficas usando microscopios electrénicos, es decir, la captura
de iméagenes por el efecto de la luz producida por electrones en una columna de alto vacio; de tal forma que la
técnica de captura es altamente especializada, no empleando una cdmara o lente convencional sino electroimanes
circulares que generan campos magnéticos.

En tal sentido, la tonalidad percibida en las imagenes es producto de la intervencién digital, pues estas
carecen de color originalmente.

No obstante la técnica —y pese a la intencién de encontrar una obra artistica que encajara con una tema-
tica tan singular— en la digresion que representa la imagen de este nimero encontramos la impronta del arte.

Histéricamente, la fotografia entré a la discusion estética al suplantar el retrato pintado, gracias a sus bajos
costos y gracias a que obtuvo la aceptacion de pintores retratistas. En poco tiempo, fotégrafos y pintores terminaron
por construir maneras colaborativas en ambos campos e, incluso, combinando posibilidades.

Hoy, la reproduccién técnica ofrece inmensas posibilidades como arte y ciencia y, lejos de reemplazar a la
pintura, es un soporte que permite la exploracion —para el caso— de formas naturales incorpéreas, invisibles al
0jo sin ayudas muy avanzadas.

Sin embargo, la vinculacién ciencia-técnica-arte sigue siendo poco admitida, aunque su cercania tiene
mucha historia. Emerge de la necesidad de comunicar el conocimiento de lo real devenido realidad. Su propésito,
independiente a la circunscripcion conceptual, es el mismo: dar cuenta del mundo, del papel humano —propio
en consecuencia— en este escenario, registrar e interpretar los fenémenos que se derivan de la existencia. El
registro, sobre todo, se vale del complejo sistema simbdlico cobijado por el lenguaje que, polisémico, no puede
ser univoco aunque el interés de la ciencia sea la enunciacién denotativa.

Por otra parte, la mediacion instrumental esta presente en todas las artes y las ciencias (incluso en la danza
o en el performance, donde el cuerpo es el medio). Pero la fotografia sigue desarticulada de la esfera artistica en
el recurso de estampar una imagen tomada de la realidad en un soporte sin la mediacién del trazo, la prepara-
cién de los pigmentos o los materiales, que son aspectos imprecisos, tangenciales, en lo que a expresion artistica
actual se refiere.

Hace ya varias décadas, €l arte ha favorecido la investigacién y el concepto sobre la formalizaciéon. Es co-
mun ver obras procesuales, en las que el resultado material ocupa un segundo lugar; u otras en las que el artista
aporta una idea que es desarrollada por terceros con métodos industriales. Ni siquiera puede sostenerse la idea de
que es la intencién comunicativa, expresiva, emocional, la que define el valor de una obra, pues es el observador
quien deberd perpetuar, a modo de contagio, la experiencia sensible del creador.

De esta forma, las micrografias consiguen fascinar al observador y al cientifico, que encuentran en ellas
indicios fundamentales de un mundo cuya riqueza es el aprovisionamiento de preguntas mas que de certezas.

CATALINA CALLE ARANGO
Mag. Produccién de Documental Creativo
Licenciada en Artes Plasticas
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CARACTERISTICAS DE LA REVISTA EIA

La Revista EIA es una publicacion cientifica y tecnolégica de la Escuela de Ingenieria de Antioquia —EIA—,
de acceso abierto (Open Access), de periodicidad semestral, cuya finalidad es la divulgacién de la ciencia y de los
hallazgos de la investigacién, ante todo la del campo de la ingenieria, el desarrollo tecnolégico y la innovacion,
en los siguientes campos estratégicos: a) tecnologias para la salud, b) energia, c¢) infraestructura y gestion del
territorio, d) recursos naturales: agua, minerales y biodiversidad, y €) organizacién e industria; y los siguientes ejes
transversales: a) desarrollo sostenible, b) modelacion, c) gerencia, finanzas y mercadeo; d) TIC, automatizacion
e instrumentacion, d) educacién, e) materiales, f) educacioén en ingenieria y g) ciencias basicas; definidos por la
Escuela de Ingenierfa de Antioquia —EIA— como foco institucional.

Es un espacio abierto a la comunidad cientifica y académica. Por tal motivo, esta revista provee acceso libre
inmediato a su contenido bajo el principio de que hacer disponible gratuitamente la investigacién a la comunidad
cientifica, genera un mayor intercambio de conocimiento global.

Lalectura de la Revista EIA es de interés primordial para investigadores, profesionales, docentes y estudiantes
de educacién superior que deseen actualizarse o profundizar en temas de ingenieria, el desarrollo tecnolégico y
la innovacién; y en los campos estratégicos y los ejes transversales que ha definido la EIA como foco institucional.

La Revista EIA estimula la discusion cientifica como medio para la producciéon de conocimiento depurado.
Por tanto, como minimo dos evaluadores externos al Comité Editorial, y usualmente también externos a la Escuela de
Ingenieria de Antioquia —EIA—, dan su dictamen especializado acerca de cada articulo que se somete a su juicio.

Caracteristicas de los articulos

El Comité Editorial estudia los articulos recibidos y decide sobre su inclusién en la Revista. Ejerce la facultad
de efectuar en los textos los ajustes de redaccién adecuados para la mayor claridad, coherencia y correccion.

Los articulos deben ser inéditos y no estar a consideraciéon de otra publicacién. Se aceptan articulos en
espafol, inglés, francés o portugués. Las especificaciones relativas a estructura, extension, envio y otros aspectos
formales se detallan en la seccién «Instrucciones para los autores» al final de este ejemplar.

Tienen cabida preferencial los articulos de investigacion cientifica y desarrollo tecnoldgico, las reflexiones originales
sobre un asunto y la revision del estado de un dominio especifico de la ciencia y la tecnologia.

Proceso de evaluacion de originales

La evaluacion de los articulos es de tipo andénimo, en cuyo proceso no se conocen entre si el autor y el
revisor «método doble ciego». En ejercicio del derecho de publicaciéon que le asiste, el Comité Editorial revisara
los originales, apoyado en asesoria calificada, cuando fuere necesaria, e informara a los autores si el articulo se
descarta, si se les devuelve para el cumplimiento de las normas de presentacién o para mejorar su estructura y
redaccioén, o si pasa a evaluacién de pares.

Los evaluadores o pares seran dos 0 mas, y su concepto se emite por escrito.

Revista EIA  Rev.EIA.Esc.Ing.Antioq / Escuela de Ingenieria de Antioquia
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PRESENTACION EDICION ESPECIAL

SEMANA DE LA NANOCIENCIA Y LA NANOTECNOLOGIA EN COLOMBIA
15 al 17 de julio de 2013, Medellin (Colombia)

Hoy podemos estar seguros de que la Nanociencia y la Nanotecnologia tendran un papel primordial en el
desarrollo cientifico y tecnoldgico del siglo XXI. En el mercado ya hay muchos productos y procesos desarrollados
a partir de estas areas de la ciencia y la tecnologia. Dada la gran cantidad de recursos que se estan dedicando a
actividades de investigaciéon y desarrollo en estos campos, no dudamos que estas aplicaciones van a aumentar en
forma considerable en los préximos anos. Para apoyar actividades de formacién y divulgacién de la Nanotecno-
logia, asi como las actividades de investigacién y desarrollo en Nanociencia y Nanotecnologia en Iberoamérica,
Red José Roberto Leite» de Divulgacion y Formaciéon en Nanotecnologia NANODYF-CYTED, en colaboracion
con el Grupo de Materia Condensada-UdeA del Instituto de Fisica de la Universidad de Antioquia y la Escuela de
Ingenieria de Antioquia organizaron la Semana de la Nanociencia y la Nanotecnologia (SNyN 2013) en Colombia
del 15 al 17 de Julio de 2013 en la ciudad de Medellin, Colombia, que conté con la celebracion del segundo Sim-
posio Iberoamericano de Divulgacién y Formacién en Nanotecnologia, NANODYF 2013, la tercera Reunién de
Coordinacién de la Red NANODYF — CYTED y el segundo Taller Internacional de Materiales Nanoestructurados,
NANOANTIOQUIA 2013. En estos eventos participaron especialistas de alto nivel en nanociencia, nanotecnologia,
expertos en su divulgacién y su formacién en mas de once paises iberoamericanos: Espana, Portugal, México,
Cuba, Venezuela, Colombia, Per, Brasil, Argentina, Chile y Costa Rica entre otros.

En este numero especial de la Revista EIA, que tuvo como editor invitado al PhD. Miguel Eduardo Mora
Ramos, de la Universidad Auténoma del Estado de Morelos (UAEM), se presenta una selecciéon de articulos
correspondientes a ponencias realizadas durante la celebracién del segundo Taller Internacional de Materiales
Nanoestructurados, NANOANTIOQUIA 2013. Los cuales después de haber sido sometidos a la evaluacién de
dos arbitros académicos y del Comité Editorial y Cientifico de la Revista se publican para contribuir a los avances

cientificos en la nanociencia y nanotecnologia.

PHD. CarLoSs ALBERTO DUQUE ECHEVERRI PHD. JoaQuiN DARio TUTOR SANCHEZ

Instituto de Fisica Coordinador Red NANODYF

Grupo de Materia Condensada —U. de A.— Profesor ETSI-ICAIL Universidad Pontificia Comillas
Universidad de Antioquia Madrid (Espana)

Medellin (Colombia)



